






















专利名称(译) 差频超声纵向力磁声电效应检测与成像系统的测试台

公开(公告)号 CN202376141U 公开(公告)日 2012-08-15

申请号 CN201120423972.3 申请日 2011-11-01

[标]申请(专利权)人(译) 东南大学

申请(专利权)人(译) 东南大学

当前申请(专利权)人(译) 东南大学

[标]发明人 杨仁桓
宋爱国

发明人 杨仁桓
宋爱国

IPC分类号 A61B8/08

代理人(译) 张惠忠

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种差频超声纵向力磁声电效应检测与成像系统的测
试台，包括底座和测试池，在底座上设置有测试腔、测试影像载物架、
三维扫描运动控制机构以及双束差频超声对焦调节机构，测试腔包括硅
钢磁路，在硅钢磁路的两极分别安放一圆盘永磁铁，测试影像载物架的
载物薄片位于两圆盘永磁铁的气隙中，三维扫描运动控制机构包括横向
导轨、纵向导轨和竖向导轨，在竖向导轨上连接双束差频超声对焦调节
机构，该调节机构包括圆弧导轨和两个圆弧导轨滑块，在圆弧导轨滑块
上设有径向滑动条，在径向滑动条上设有轴向滑动条，在轴向滑动条上
安装超声探头。本实用新型结构合理简单，双束差频超声对焦调整灵
活，扫描运动平稳，使用方便，成本低廉的目的。
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